
赋予微细结构的表面赋形薄膜
开发品

提供旨在实现新功能的凹凸薄膜解决方案

• 通过卷对卷且无缝的两次转印工艺，能够赋予（薄膜）

凹形状和凸形状。

• 通过微细的凹凸结构，有望赋予聚光、扩散等光控制

功能以及装饰性。

• 通过向凹形状中填充功能性材料，有望实现新功能的

呈现。
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可卷对卷且无缝的两次转印工艺
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